氣體純度鑑定技術對於台灣半導體業發展之影響
量測技術發展中心醫學與化學研究室預期於2013~2016年針對半導體廠所使用的大宗或特殊氣體，建立一系列的分析系統及方法，進行氣體中不純物種之定性及定量分析。協助國內的半導體廠監控氣體的進料品質。
